


04/05/2016 POLYTECH Ingénieur

Ingénieur de l'école 
Polytechnique 
Universitaire de Aix 
Marseille Université
Ingeniero de 
l'Universidad Tecnica 
Federico Santa Maria 
(Chili)

- Génie Industriel et 
informatique
- Mécanique et 
énergétique
- Génie civil

Double 
diplôme Création Chili

Universidad Tecnica Federico 
Santa Maria (USM) - Avenida 
Espana 1680, Valparaiso, Chili

Blanche 
Dalloz-
Dubrujeaud

04/05/2016 POLYTECH Ingénieur

Ingénieur de l'école 
Polytechnique 
Universitaire de Aix 
Marseille Université
Gaduacao em 
Engenharia da 
l'Universidade Estadual 
Paulista "Julio De 
Mesquita Fihlo" 
(UNESP), (Brésil)

- Génie Industriel et 
informatique
- Mécanique et 
énergétique
-Microélectronique et 
télécommunications
- Génie civil
- Génie biologique
- Génie biomédical
- Informatique, 
réseaux et 
multimédia
- Matériaux 

Double 
diplôme Création Brésil

Universidade Estadual Paulista 
"Julio De Mesquita Fihlo" 
(UNESP), Rua  Quirino de 
Andrade, 215, 01049-010, Sao 
Paulo, SP Brésil

Blanche 
Dalloz-
Dubrujeaud

04/05/2016 ALLSH M2 M2 sciences du langage Spécilalité FLES 
parcours FLES

Double 
diplôme Renouvellement Royaume-Uni

University of Cumbria
Brampton road, Carliste, 
Cumbria

Sylvie 
Wharton

04/05/2016 ALLSH M2 M2 sciences du langage Spécilalité FLES 
parcours FLES

Double 
diplôme Renouvellement Royaume-Uni University of Glasgow

Glasgow, Scotland
Sylvie 
Wharton

04/05/2016 ALLSH M2 M2 sciences du langage Spécilalité FLES 
parcours FLES

Double 
diplôme Renouvellement Royaume-Uni

University of London - 
Goldsmiths
New Cross London 

Sylvie 
Wharton

Spécialité / 
Parcours-type

Nature
(création/ 

renouvellement)
Date CFVU

TABLEAU SYNTHETIQUE DES DEMANDES DE CREATION / RENOUVELLEMENT DES DIPLOMES EN PARTENARIAT 
INTERNATIONAL (DPI)

3e vague

Avis favorable de la CFVU du 4 mai 2016 - Soumis au CA du 24 mai 2016

Composante Mention Type 
partenariat

Etablissement(s) 
partenaire(s)Diplôme Pays 

partenaire(s)
Porteur(s) 

du DPI
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